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Abstract (en)
The vacuum production device (1) incorporates at least one ejector device (3), which has a radiation nozzle (5) followed by a catchment nozzle
(6) and in the transition area between the radiation nozzle and the catchment nozzle has a defined suction zone (21). At the outlet side end of
the catchment nozzle a catchment space (23) is provided for the fluid flowing through the catchment nozzle. From this space emerges an outflow
channel (24). Devices are provided for influencing the fluid flow through the outflow channel. The outflow channel nominal diameter (dA) at the
position of the narrowest cross-section of the outflow channel is greater than the radiation nozzle channel nominal (7) diameter (dS) and is smaller
than the catchment nozzle channel nominal diameter (dF) measured at the position of the narrowest cross-section of the catchment nozzle channel.

Abstract (de)
Es wird eine Vakuumerzeugervorrichtung (1) vorgeschlagen, die eine Ejektoreinrichtung (3) mit einer Strahldüse (5) und einer dieser
nachgeordneten Fangdüse (6) aufweist. Am austrittsseitigen Ende der Fangdüse (6) befindet sich ein Auffangraum (23) für das durch die Fangdüse
(6) hindurchströmende Fluid, von dem ein Abströmkanal (24) abgeht. Dem Abströmkanal (24) sind Drosselmittel (29) zur variablen Vorgabe des
über den Abströmkanal abströmenden Fluid-Volumenstromes zugeordnet, um den im Auffangraum (23) herrschenden Druck beeinflussen zu
können. <IMAGE>
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